淡江大學98學年度第1學期課程教學計畫表
	科目名稱
	微奈米工程概論
INTRODUCTION TO MICRO AND NANO ENGINEERING
	授課教師
	楊龍杰

	開課班級
	航太系四年AB班
	開課資料
	□必修

■選修
	■上學期  □下學期  □單學期
	3
學分
	先修科目
	無

	學系教育目標
	學生基本能力
	本課程與學生基本能力之關聯性
 (可多項選填)

	1. 能應用科學知識及工程技術分析並解決航空及太空工程的基本問題。
2. 能利用基礎原理設計及執行實驗，並具備判讀數據之能力。

3. 具備獨立思考，自我提昇及持續學習的精神。

4. 具備工作倫理及團隊合作的態度與責任感。
5. 能具備掌握資訊，活用基本知識，多元化發展，及良好的環境適應能力。

	A. 具備基本航太工程的專業知識。

B. 能利用基礎原理解決基本的工程問題。

C. 具終生學習的精神及研究深造的能力。

D. 對工作具使命感及責任感。

E. 具備團隊合作的精神及相互溝通的能力。

F. 具備國際觀，有與世界接軌之能力。

G. 能充分掌握資訊，並具備利用電腦輔助解決問題的能力。
	B,C,E,F

	課程敘述

	本課程介紹微奈米工程之技術內涵, 包括: 微米級與奈米級之微小化加工技術, 檢測方法, 以及工程應用(如微飛行器)等, 讓航太系同學了解在傳統大尺寸飛行器下, 還有很多技術空間可以探索.

	Course Description

	This course covers the essential technical contents of micro and nano engineering. That includes the machining (or the patterning) techniques in the microscopic or the nanoscopic scales, the corresponding detection metrology, and the correlated emerging applications (e.g. micro aerial vehicles). The students are expected to be inspired to know that there is plenty of room at the bottom.


	課程教育目標

	1. 使學生了微奈米工程技術。
2. 使學生了解如何利用微奈米工程技術於實際之工程應用中。
3. 鼓勵學生從微奈米工程技術學習中，啟發其創造思考能力。
4. 培養學生利用數學及物理觀念分析工程問題的能力。

	Course Objectives

	The objectives of this course are to

1. make students understand the basic principle of nanotech.

2. make students get a feel for how nanotech is applied in engineering practice.

3. encourage students creative thinking of engineering problems via nanotech.

4. develop the ability of analyzing engineering problems with mathematics and physics theorems.

	課程教育目標與系教育目標之符合程度

	□ a.能應用科學知識及工程技術分析並解決航空及太空工程的基本問題。
■ b.能利用基礎原理設計及執行實驗，並具備判讀數據之能力。
■ c.具備獨立思考，自我提昇及持續學習的精神。
■ d.具備工作倫理及團隊合作的態度與責任感。
■ e.能具備掌握資訊，活用基本知識，多元化發展，及良好的環境適應能力。

	教材及筆記下載網址

	淡江大學( 教學支援平台(工學院機電系(楊龍杰(微奈米工程概論講義

	教學內容及進度

	課程內容及進度
	週次
	內容（Subject/Topics）

	
	1
	Introduction and overview of NEMS

	
	2
	Applications of NEMS-1

	
	3
	Applications of NEMS-2

	
	4
	Materials for NEMS

	
	5
	Working principles of NEMS-1

	
	6
	Working principles of NEMS-2

	
	7
	Engineering scicence for NEMS

	
	8
	Scanning probe microscopy and AFM

	
	9
	Metrology for NEMS

	
	10
	期中考試週

	
	11
	Clean room and NEMS facilities

	
	12
	Wafer cleaning and surface modification

	
	13
	Nanolithography

	
	14
	Patterning for NEMS

	
	15
	Packaging for NEMS

	
	16
	LIGA-like process

	
	17
	Nanotechnology

	
	18
	期末考試週

	講授方式
	■課堂講授   □分組討論   □參觀實習   □其他（　　　　　　　　）

	教學設備
	■電腦   ■投影機   □其他（　　　　　　　　）

	教材課本
	「奈米科技概論」，盧永坤著，滄海書局
「掌握微機電」，楊龍杰著，滄海書局

	參考書籍
	

	批改作業篇數
	篇（本欄位僅適用於所授課程需批改作業之課程教師填寫）

	成績考核方式
	■平時成績：60％  ■期中成績：10％  ■期末成績：10％

□小    考：   ％   ■其他（   點名  ）：20％

	備考
	1.本表格請向授課學系下載。
2.教學計畫表上傳步驟：教務處首頁點選「教務資訊」→「教學計畫表上傳」；網址：http://ap09.emis.tku.edu.tw/。
※非法影印是違法的行為。請使用正版教科書，勿非法影印他人著作，以免觸法。








